
電子顕微鏡標本作製受託利用料金

標本作製料 2025.4.1～
品名 利用料 新規利用料
TEM（薄切、電子染色、蒸着)(5メッシュまで） 2500円/1 Block 3000円/1 Block
準薄切標本作製 - 1400円/1 Block

消耗品利用料
消耗品名 規格 利用料 新規利用料
グリッド Ni 80円/枚 80円/枚
スライドガラス 並 10円/枚 10円/枚
カバーガラス 10円/枚 10円/枚

機器利用料
機器名 型式 利用料 新規利用料
ウルトラミクロトーム ライヘルトUltracut 300円/3時間 300円/3時間
真空蒸着装置 日本電子 JEE-5B 200円/回 200円/回

技術料
支援の名称 利用料 新規利用料
電子顕微鏡撮影 - 1250円/時間
電子顕微鏡標本作製技術料 - 1250円/時間


